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Apresentação: Processo de Fabricação de Circuitos Integrados em Tecnologia CMOS

Resumo: Neste mini-curso, serão apresentadas a necessidade da utilização da tecnologia 
CMOS e as etapas de fabricação de inversores CMOS, tais como: litografia, oxidação, 
implantação de íons, deposição de metais e de silício policristalino.


